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Abstract: 

AU 9937965 A 

NOVELTY The sample control device (1) is horizontally installed and has one or more moving members (1 1) for 
turnmg the control device around its rotational axis (12) for selectively conducting the sample flow to the analyzer (7) 
through at least one aperture (5) in the wall ofthe control device. bp uw lo ine analyzer ( 

USE Used for continuous analysis of liquid or slurry-like materials. 

fre filteVed'tSL^n ZT" ^'"''^f'"^"^ '"/.t^ ^^^'^^^ ^"^"••es that any particles that are too large for the sample flow 
are tiltered away, so that a separate screen-like member is not necessary. 

DESCRIPTION OF DRAWING(S) The drawing shows a side view ofthe apparatus. 
Sample control device (1) 
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Aperture (5) 

Sieve (6) 

Moving member (11) 
Analyzer (12) 
Cleaning agent nozzle (14) 
pp; 16 DwgNo 1/4 
Technology Focus: 

TECHNOLOGY FOCUS - CHEMICAL ENGINEERING - Preferred device: The sample flow can be sieved (6) as it 
travels through the aperture (5) leading to the analyzer. The sample flow is sieved using a screen (6) or through the 
apertures (6) which form a screen-like member. 

The angle of inclination between the control device (1) and the horizontal plane is 0 - 10 degrees. 

At legist one cleaning agent nozzle (14) for cleaning the screen-like member (6). 

I 




Derwent World Patents Index 

© 2005 Derwent Information Ltd. All rights reserved. 
Dialog® File Number 351 Accession Number 13013351 



http://tooIkit.dialog.com/intranet/cgi/present?STYLE= 1 360084482&PRESENT=DB=35 1 ,AN= 1 30 1 335 1 , ... 7/20/2005 




F I 0001 10033B 



PATENTTIJULKAISU 
PATENTSKRIFT 

Fl 110033 B 

Patentti myOn netty > Patent be viljats 1 5. 1 1 .2002 
Kv.lk.7 - lntkl.7 
G01N 1/20 

Patenttihakemus - Patentansfikntng 981 5B1 

Hakemispdivd • Ansfikningsdag 09.07.1 998 

Alkupdiv£l - LOpdag 09.07.1998 

Tuilut julkiseksi • Blivit offentlig 10.01.2000 

(73) Haltija - Innehavare 

1 -Outokumpu OyJ. Riihitontuntie 7. 02200 Espoo. SUOMI - FINLAND. (Fl) 
(72) Keksija - Uppfinnare 

1 -Mann. Kari, Pisannittty 2 A 8, 02260 Espoo. SUOMI - FINLAND. (Fl) 

2 •Moilanen. Jan. Kalastajanmakt 7 B 22. 02230 Espoo. SUOMI - FINLAND, (Fl) 

(74) Asiamies • Ombud: Outokumpu Oyj. Teollisoikeudet 
PL 27. 02201 Espoo 

(54) KeksinnOn nimitys • Uppfinningens bendmning 

Naytevirran ohjauselin 
Styrorgan fdr provfldde 

(56) Viitejulkaisut - AnfOrda publikationer 

DE C 3543768 (G01N 1/18), GB C 605845, SU-keksijantodistus 1012077 (G01N 1/10). US A 2807961 (73-422). US A 5021 126 
(D21C 9/00). US A 4574645 (GOIN 1/20) 

(57) Tilvistelma - Sammandrag 

KeksintO kohdistuu naytevirran ohjauselimeen kdytettd- 
vdksi erityisesti nestemaisten tai lietemdisten matenaaiien 
jatkuvatoimisessa analysoinnissa. joka ohjauselin on 
varustettu elimilld ndytevin-an valinnaiseksi Johtamiseksl 
analysaattoriin. KeksinnOn mukaisesti ohjauselin (1 ,21 .41 ) 
on asennettu olennalsesti vaakasuoraan asentoon ja 
ohjauselin (1.21.41) on varustettu ainakin yhdelia liikutta- 
miselimelia (11.28,42) ohjauselimen (1.21.41) kiertflmi- 
seksi kiertoakselfin (12,29,48) ndhden ndytevin^n 
valinnaiseksi johtamiseksi ainakin yhdelle analysaattorille 
(7 .27,44.46) ohjauselimen (1.21.41) seindmdssd olevan 
ainakin yhden aukon (5,25.49) kautta. 
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Uppfinningen avser ett styrorgan f6r en provstrOm som dr 
avsett att anvdndas vid kontinuerlig analys av i synnertiet 
flytande eller slamartade material, vilKet styrorgan dr 
fOrsett med organ fdr altemaUvt ledande av provstremmen 
till en analysalor. Enligt uppfinningen her styrorganet 
(1,21.41) monterats i vdsentfigen horisonteltt Idge och 
styrorganet (1.21.41) dr fdrsett med &tnunstone ett 
pSverfcningsorgan (11.28,42) fdr vridning av styrorganet 
(1,21,41) i ffirtiSHande till en vridaxel (12.29.48) fdr alter- 
nativt ledande av provstrOmmen till dtminstone en analy- 
salor (7,27: 44.46) genom Stminstone en Oppning 
(5.25.49) i styrorganets (1.21 .41) vflgg. 
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NAYTEVIRRAN OHJAUSELIN 

Tamd keksinW kohdistuu nSlytevirran ohjauselimeen, jota kdytetfldn erityisesti 
jatkuvatoimiseen valinnaiseen analysointiin nestemdisia ja lietemdisia materiaa- 
5 leja kasittelevissa teollisissa prosesseissa, joissa eri prosessivaiheista otetaan 
naytteita vuorotellen mitattavaksi keskitetylle analysaattorille. 

Teollisissa prosesseissa eri prosessivaiheista otettavien naytteiden ohjaus 
analysaattorille tapahtuu tavallisesti naytemulttplekserin avulla. Jotta analysoita- 

10 van matertaalin virtaus saadaan analyysitarkkuudeltaan luotettavaksi, on 
primaarinaytteen virtaus oltava riittavan suuri ja sita on yliapidettava jatkuvasti 
tai naytelinjat on huuhdottava kunkin ndytteenottojakson vaiiiia. Tavallisesti 
analysaattorin lapi kulkeva materiaalivirta pidetaan olennaisesti vaklona ja 
olennaisesti primaarinaytevirtausta pienempana. Siksi naytemultiplekserissa on 

15 yieensa sailiO, jonka pinnankorkeutta yllapidetaan ottamalla uutta naytetta saili- 
oon, kun sailion pinta laskee. Sailion tarkoituksena on myos poistaa naytteen 
mukana kulkeutunut ilma vapaassa nestepinnassa. Tailalsta naytemultlplekse- 
ria on kuvattu esimerkiksi Fl-patentissa 77121, jossa naytevlrtaus on pystysuo- 
rassa suunnassa ja analysoitavan naytteen sy5tt6 naytesailififin tapahtuu 

20 poikkeuttamalla nSyteputken paata esimerkiksi paineilmasylinterin avulla 
ohitusvirtausasennosta sailioon. Naytemultiplekserin naytteen syottopisteeseen 
voidaan asentaa roskaseula, joka estaa naytteen mukana tulleiden roskien 
paasyn analysaattorille. Roskaseulan puhdistaminen on eras analysaattorin 
useimmin vaatimia huoltotoimenpiteita. Fl-patentin 77121 mukaisen naytemul- 

25 tiplekserin ongelmana on sen vaatima suuri tila pystysuunnassa, joka samalla 
lisaa naytevirtauksen pumppauskorkeutta. Lisaksi nSyteputken paahan mahdol- 
lisesti asennettavalla seulalla on taipumus tukkeutua kuitumaisista roskista. 

Esillaolevan keksinnOn tarkoituksena on poistaa tekniikan tason mukaisia 
30 haittapuolia ja aikaansaada entista parempi ja vahemman huoltoa vaativa 
olennaisesti vaakasuoraan suuntaan asennettavissa oleva naytevirran 
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ohjauselin, joka voidaan asentaa primaarindytevirtaan siten. ettd primaarindyte- 
virta on ohjattavissa olennaisesti koko ajan naytevirran ohjauselimen kautta 
samalla, kun analysaattorille menevdstd naytevirrasta voidaan poistaa roska- 
materiaali ennen ndytevirran kulkua analysaattorille. Keksinndn olennaiset 
5 tunnusmerkit selviavat oheisista patenttivaatimuksista. 

Keksinnfin mukaisesti naytevirran ohjauselin on muodostettu pituusakseliinsa 
nahden ainakin yhdelld liikuttamiselimelia kierrettavissa olevasta poikkileikkauk- 
seltaan edullisesti olennaisesti putkimaisesta kappaleesta. Kappale voi poikki- 

10 lelkkaukseltaan olla myos olennaisen kulmikas tai olennaisesti ovaalin 
muotoinen. Naytevirran ohjauselin on toiii^intavalmiina asennettu olennaisesti 
vaakasuuntaiseen asentoon ja naytevirran ohjauselimen muodostavaan kappa- 
leeseen on sen seinamaan muodostettu edullisesti ainakin yksi aukko naytevir- 
ran valinnaiseksi ohjaamiseksi ainakin yhdelle analysaattorille. Analysaattorille 

15 johtavia aukkoja voi naytevirran ohjauselimen seinamassa olla useitakin seka 
rinnakkain etta perakkain naytevirran virtaussuuntaan nahden. Naytevirran 
analysaattorille ohjaava aukko tai aukot on edelleen varustettu seulamaisella 
elimelia naytevirrassa olevan hylkyaineksen poistamiseksi naytevirrasta, ennen 
kuin naytevirta saavuttaa analysaattorin. Seulamainen elin on kiinnitetty 

20 aukkoon siten, etta ohjauselinta kierrettaessa seulamainen elin liikkuu aukon 
kanssa. Naytevirran seulova elin voi koostua my5s edullisesti joukosta analy- 
saattorille johtavia aukkoja, jotka poikkipinta-alaltaan on tehty sellaisiksi, etta 
haluttu liian suuri aines seuloutuu pois naytevirrasta. TailOin erillista seula- 
maista elinta el ole valttamatdnta kayttaa. 

25 

Keksinndn edullisen sovellutusmuodon mukaan analysaattorille ohjaavan 
aukon lisaksi on kappaleen seinamaan muodostettu ainakin yksi aukko nayte- 
virran ohjaamiseksi takaisin paamateriaalivirtaan. Talloin naytevirran ohjauseli- 
men muodostavan kappaleen ensimmainen paa naytteen virtaussuunnassa on 
30 edullisesti olennaisesti avoin, kun taas naytevirran ohjauselimen muodostavan 
kappaleen toinen paa naytteen virtaussuunnassa on edullisesti suljettu. 
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Sovellutusmuodon mukaan naytevirta johdetaan ohjauselimeen avoimen pa3n 
kautta ja poistetaan ohjauselimestd joko analysaattorille johtavan aukon kautta 
tai pasmateriaalivirtaan johtavan aukon kautta. 

5 KeksinnOn mukainen ndytevin-an ohjauselin voidaan muodostaa my6s siten, 
etta naytevin^n ohjauselimen muodostavan kappaleen molemmat pddt ovat 
avoimia, jolloin naytevirta syc^tetasn ohjauselimeen virtaussuuntaan nahden 
ensimmaisesta paasta ja poistuu ohjauselimestd virtaussuuntaan nShden 
toisesta padsta. Analysaattorille meneva ^naytevirta kulkee kappaleen seina- 
10 massa olevan aukon ja aukkoon liitetyn seulamaisen elimen tai seulamaisen 
elimen muodostavien aukkojen lapi. 

Kun keksinnon mukaista naytevinran ohjauselinta kaytetaan naytevirran ohjaa- 
miseen, ohjauselin asetetaan ensin olennaisesti vaakasuuntaiseen asentoon, 

15 kaltevuuskulman ollessa vaiilia 0-10 astetta, edullisesti vaiilia 0-3 astetta. 
Kun ohjauselimen kautta halutaan johtaa naytevirta analysaattorille, ohjauseli- 
men seinaman seulamaisella elimelia varustettu aukko tai seulamaisen elimen 
muodostavat aukot asetetaan liikuttamiselinta kayttaen asentoon, jossa aukko 
on lahimpana analysaattoria, kappaleen alaosassa ohjauselimen pituussuuntai- 

20 seen kiertoakseliin nahden. Ohjauselimeen johdetaan taildin naytevirta 
ohjauselimen muodostavan kappaleen paasta ja naytevirran tullessa seulamai- 
sella elimelia varustetun aukon kohdalle, naytevirta poistuu ohjausetimesta 
alaspain kohti analysaattoria. Naytevirrassa oilut ei-toivottu hylkyaines sen 
sijaan jaa aukossa olevalle seulamaiselle elimelle. Kun seulamaista elinta tai 

25 seulamaisen elimen muodostavia aukkoja halutaan puhdistaa tai muutoin 
naytevirta johtaa takaisin paamateriaalivirtaan, ohjauselimen muodostavaa 
kappaletta kien-etddn niin, etta seulamaisella elimelia varustettu aukkoa liikute- 
taan liikuttamiselimella asentoon, jossa naytevirran ei ole enaa olennaisin 
maarin mahdollista paasta aukon kautta analysaattorille. Taildin seulamaiselle 

30 elimelle jaanyt hylkyaines putoaa takaisin naytevirtaan, joka johdetaan pois 
ohjauselimesta ohjauselimen avonaisen paan tai kappaleen seinamaan 
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muodostetun aukon kautta. Hylkyaineksen poistumista seulamaiselta elimelta 
voidaan tehostaa asentamalla ainakin yksi puhdistusainesuuttn ohjauselimen 
muodostavan kappaleen ulkopuolelle, kappaleen vaiittdmaan laheisyyteen 
edullisen olennaisesti seindmassa olevan aukon kohdalle. Puhdistusainesuutti- 
5 men kautta johdetaan tarvittaessa seulamaiselle elimelle edullisesti puhdistus- 
nestetta, jonka mukana hylkyaines poistuu ohjauselimesta. Puhdistusaine- 
suutinta ja sen kautta ohjauselimelle johdettavaa puhdistusainetta voidaan 
kayttaa myfis itse ohjauselimen puhdistukseen sinMnsd. 

10 KeksinnOn mukainen nSytevirran ohjauselin asennetaan olennaisesti vaaka- 
suuntaiseen asentoon kaltevuuskulman ollessa vdlillS 0-10 astetta, edullisesti 
0-3 astetta. niln, etta ohjauselimen muodostavan kappaleen virtaussuunnassa 
toinen pad on ensimmaista paata matalammalla. Mikaii keksinnOn mukainen 
naytevirran ohjauselin asennetaan niin, etta ohjauselin muodostaa kaltevuus- 

15 kulman vaakasuoran suunnan kanssa, ohjauselin voidaan asentaa myOs niin, 
etta virtaussuunnassa ohjauselimen ensimmainen paa on toista paata 
matalammalla. Koska keksinnon mukainen ohjauselin asennetaan olennaisesti 
vaakasuuntaiseen asentoon. vahentaa ohjauselin tilantarvetta ja materiaalin 
nosto- ja pumppauskorkeutta tekniikan tason mukaiseen pystysuuntaiseen 

20 ohjauselimeen ndhden. Tailoin hylkyaines poistuu edullisesti ohjauselimesta 
samoin, kuin naytevirtauksen mukana tuleva muu kiintoaines kulkeutuu edulli- 
sesti seulamaiselle elimelle tai seulamaisen elimen ollessa poissa kaytdsta 
ohjauselimen ohivirtauspoistoaukkoon. 

25 Naytevirtaus johdetaan keksinnon mukaiselle ohjauselimelle niin, etta virtaus- 
nopeus on naytevirtauksen tullessa ohjauselimelle edullisesti valilia 1-1,5 m/s. 
Tarvittaessa nopeuden saatamiseen kSytetaan virtaussuunnassa ohjauselimen 
eteen asennettua nopeuden hidastinta. Edullisen nopeuden avulla naytevirtaus 
saadaan virtaamaan seulamaisella elimelia varustetulle aukolle tai seulamaisen 

30 elimen muodostaville aukoille olennaisen tasaisesti, mika estaa roiskeiden 
syntymista ja hylkyaineksen kiinnittymista seula-aukkoihin. 
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Keksinndn mukaista naytevirran ohjauselinta voidaan hyodyntdd niin, ettd 
samaan naytevirtaan asennetaan useita ohjauselimia rinnakkain, jolloin 
ohjauselimid voidaan kayttaa esimerkiksi niin, etta yksi ohjauselimistd on 
5 puhdistusasennossa kahden muun ollessa analysaattorinSyteasennossa. 
Edelleen keksinnOn mukaisia ndytevinran ohjauselimia voidaan asentaa useita 
rinnakkain niin, etta jokaiseen ohjauselimeen johdetaan naytevirtaus eri proses- 
sivaiheesta. Talloin vain yksi ohjauselin on edullisesti toiminta-asennossa 
nSytteen johtamiseksi analysaattorille. i\1uiden ohjauselimien ISpi tulevat nSyte- 
10 virrat johdetaan talloin ohivirtausaukon kautta esimerkiksi takaisin 
paamateriaalivirtaan. 

Keksinnon mukaista naytevirran ohjauselinta voidaan hySdyntaa myds niin, etta 
ohjauselinta liikuttamiselimelia kierrettaessa eri asentojen vaiilia, ohjauselin 

15 voidaan saattaa myOs sellaisiin asentoihin, etta yhdessa asennossa naytevirta 
ohjataan yhteen analysaattoriin ja toisessa asennossa naytevirta johdetaan 
toiseen eri tehtavaa suorittavaan analysaattoriin. On myds mahdollista, etta 
ohjauselin on asennettu analysaattorille johtavaan yhdyskappaleeseen nahden 
siten, etta ohjauselimelta poistuessaan naytevirta jakaantuu kahteen tai useam- 

20 paan eri tehtavaa suorittavan analysaattorin naytevirtaan. Eri tehtavaa suoritta- 
vista analysaattoreista toinen mittaa edullisesti esimerkiksi materiaalin 
alkuainepitoisuuksia» toinen mittaa materiaalin raekokoa. 

Keksintda selostetaan lahemmin seuraavassa viitaten oheisiin piirustuksiin, 
25 jossa 

kuvio 1 esittaa erasta keksinndn edullista sovellutusmuotoa sivultapain 
katsottuna, 

kuvio 2 esittaa erasta toista keksinndn edullista sovellutusmuotoa sivultapain 
katsottuna, 

30 kuvio 3 esittaa kuvion 1 mukaista sovellutusmuotoa suunnasta A-A katsottuna 
kaaviomaisena kuvantona. kun ohjauselimia on asennettu useita rinnakkain, 
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kuvio 4 esittaa erdstd kolmatta keksinnon edullista sovellutusmuotoa sivultapain 
katsottuna. 

Kuvion 1 mukaisesti keksinnOn mukainen nsiytevirran ohjauselin 1 on asennettu 
5 olennaisesti vaakasuoraan suuntaan niin, etta ohjauselin 1 muodostaa noin 
kolmen asteen kulman vaakasuoran suunnan suhteen ja ettd ohjauselimen 1 
virtaussuunnassa 2 ensimmSinen pdd 3 on korkeannmalla kuin virtaussuun- 
nassa toinen paa 4. Ohjauselimen 2 seindmddn on muodostettu aukko 5, joka 
on varustettu seulalla 6. Aukon 5 kautta ohjauselimen kautta kulkeva ndytevirta 
10 on ohjattavissa analysaattorille 7. Edelleen ohjauselimen 1 seinarnddn on 
muodostettu aukko 8 naytevin^an ohjaamiseksi analysaattorin 7 ohi. Lisdksi 
ohjauselimen 1 virtaussuunnassa toinen pad 4 on suljettu niin, ettd ndytevirta ei 
pddse kulkemaan pdan 4 kautta. 

15 KeksinnOn mukaisen naytevinran ohjauselimen 1 ollessa toiminnassa kuvion 1 
mukaisesti naytevirta ohjataan ohjauselimelle 1 virtaussunnassa ensimmaisen 
pdan 3 kautta. Virtauksen ohjaamiseksi ohjauselimelle 1 ohjauselimen virtaus- 
suuntaan nShden ensimmaiseen psahan 3 on liitetty tuloyhde 9. Tuloyhde 9 
voidaan tarvlttaessa vaaistaa nSytevirran nopeuden hidastimella niin, etta 

20 naytevirran virtausnopeus saadaan edullisesti nopeusalueeile 1-1,5 m/s. 
Ohjauselimen 1 ollessa asennossa, jolloin naytevirta ohjataan analysaattorille 
7, tuloyhteesta 9 tuleva naytevirta joutuu ohjauselimessa ensiksi analysaattoriin 
7 yhdyskappaleen 10 valityksella olevalle aukolle 5, jossa olevan seulan 6 lapi 
haluttu naytevirta ohjataan analysaattorille 7. Haiuttaessa katkaista naytevirta 

25 analysaattorille 7 tai esimerkiksi naytevirrassa olleen, mutta seulalle 6 jaaneen 
aineksen poistamiseksi ohjauselimesta 1 ohjauselinta 1 kierretaan iiikuttamiseli- 
mella 11 pituussuuntaiseen kiertoakseliin 12 nahden sellaiseen asentoon, etta 
ohjauselimen 1 seinamassa oleva aukko 8 on tailOin olennaisesti ohjauselimen 
1 alaosassa lahinna analysaattoria 7. Aukon 8 kautta naytevirta ohjataan tailOin 

30 yhdyskappaleen 13 kautta ohi analysaattorin 7. Kun ohjauselinta 1 kierretaan 
kiertoakselin 12 ympari. analysaattorille 7 naytevirran johtanut aukko 5 joutuu 
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asentoon, jossa aukossa 5 oleva seula 6 voidaan puhdistaa. Seula 6 puhdiste- 
taan edullisesti ohi kulkevan ndytevirran avulla. Seulan 6 puhdistusta voidaan 
tehostaa johtamalla ohjauselimen 1 ulkopuolelle, ohjauselimen 1 vSlittOmddn 
laheisyyteen asennettujen suuttimien 14 kautta puhdistusnestetta seulalle 6. 
5 Suuttimia 14 voidaan kayttad myds itse ohjauselimen 1 puhdistukseen sindnsd. 

Kuvion 2 mukaisesti keksinnOn mukainen naytevirran ohjauselin 21 on 
asennettu olennaisesti vaakasuoraan asentoon kallistuskulman ollessa noin 3 
astetta vaakasuoraan suuntaan nahden siten. etta ndytevirran ohjauselimen 21 

10 virtaussuunnassa 22 toinen pdd 23 on ohjauselimen virtaussuunnassa ensim- 
m^iseen padhan 24 ndhden korkeammalla. NaytevinBn ohjauselimen 21 seind- 
maan on muodostettu aukkoja 25 ndytevjrran johtamlseksi ohjauselimelta 21 
yhdyskappaleen 26 kautta analysaattorille 27. Aukot 25 on muodostettu poikki- 
leikkaukseltaan sellaisiksi, etta aukot 25 toimivat samalla naytevlrrassa mahdol- 

15 lisesti olevan hylkyaineksen seulana niin, etta hylkyaines el paase 
vahingoittamaan analysaattoria 27. Lisaksi ohjauselimeen 21 on asennettu 
liikuttamiselin 28, jonka avulla ohjausellnta 21 on mahdollista edullisesti kiertaa 
kiertoakselin 29 ymparl. 

20 Kuvion 2 mukaista sovellutusmuotoa kaytettaessa ohjauselimen 21 virtaus- 
suunnassa 22 ensimmaiseen paahan 23 on liitetty virtausyhde 30 naytevirran 
johtamiseksi ohjauselimeen 21. Virtausyhde 30 on edullisesti varustettu virtaus- 
hidastimella 31, jolloin naytevirran virtausnopeus ohjauselimelle 21 tullessa on 
edullisen jatkuvasti valilla 1-1,5 m/s. Kun naytevirran halutaan menevan anaty- 

25 saattorille 27, ohjauselimen 21 seinamassa olevat aukot 25 on liikuttamiselimen 
28 avulla kierretty sellaiseen asentoon, etta naytevirta paasee virtaamaan 
aukkojen 25 lapi yhdyskappaleeseen 26 ja edelleen analysaattorille 27. Nayte- 
virran edulliseksi ohjaamiseksi analysaattorille 27 aukkojen 25 jaikeen naytevir- 
ran virtaussuunnassa 22 on asennettu virtauksen estoelin 34. Kun naytevirta 

30 analysaattorille 27 halutaan katkaista esimerkiksi aukkojen 25 puhdistamiseksi, 
liikuttamiselimen 28 avulla ohjausellnta 21 kierretaan asentoon. jossa aukot 25 
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siirtyvat olennaisesti ndytevirran yidpuolelle ja siten ndytevirran kulkeutuminen 
analysaattorille 27 estyy, samalla kun virtauksen estoelimen 34 vaikutus 
loppuu. Taildin nSytevirta johdetaan ohjauselimen 21 virtaussuunnassa toisen 
paan 24 kautta yhdyskappaleelle 32 ja edelleen ohivirtauksena ohi analysaatto- 
5 rin 27. Aukkojen 25 seka samalla ohjauselimen 21 mahdolliseksi puhdistami- 
seksi ohjauselimen 21 ulkopuolelle, ohjauselimen 21 vdlittOmadn laheisyyteen 
on asennettu suuttimia 33 puhdistusnesteen johtamiseksi aukkoihin 25. 

Kuvion 3 mukaisesti on esitetty , ettd kuvlon 1 mukalsia ohjauselimid 1 on 
10 asennettu useita rinnakkain siten, ettd ohjauselimet 1 on yhdistetty joko kaikki 
samaan naytevlrtaan, jolloin esimerkiksi yhden ohjauselimen 1 ndytevirta analy- 
saattorille 7 on katkaistu tai kukin omaan nSytevirtaan, jolloin ainoastaan yksi 
ohjauselin 1 ohjaa ndytevinran analysaattorille 7. 

15 Kuviossa 4 on kuvattu vaakasuoraan asentoon asennettu ohjauselin 41, jonka 
avulla virtaussunnasta 53 tuleva ndytevirta voidaan ohjata kahdelle eri analy- 
saattorille 44 ja 46 kiertamaiia ohjauselinta 41 liikuntaelimen 42 avulla kiertoak- 
selin 48 ympari. Tdta varten ohjauselimeen 41 on muodostettu kaksi 
seulamaisen osan muodostavaa aukkoryhmaa 49, jotka ohjauselinta 41 kierret- 

20 t3essd joutuvat eri aikaan naytevirran pinnan alapuolelle. Talloin samasta 
naytevirrasta voidaan johtaa olennaisesti samaniainen naytevirta yhdyskappa- 
leiden 43 ja 45 kahdelle eri analysaattoreille 44 ja 46. Kummankin seulamaisen 
osan muodostavan aukkoryhmSin 49 jaikeen virtaussuunnassa 53 on asennettu 
virtauksen estoelin 50 naytevirran edulliseksi ohjaamiseksi aukkoryhmSSn 49. 

25 Seulamaisen osan muodostavia aukkoryhmia 49 voidaan edullisesti puhdistaa 
puhdistuselimetia 47, jossa on suuttimia puhdistusaineen suuntaamiseksi 
aukkoryhmiin 49, kun ainakin yksi aukkoryhma 49 on liikuttamiselimelia 48 
kierretty asentoon, jossa ainakin yksi aukkoryhma 49 on nestepinnan ylapuolel- 
la. Talloin nestevirta johdetaan ohjauselimessa 41 olevan aukon 51 kautta 

30 analysaattorien 44 ja 46 ohivirtauksena yhdyskappaleeseen 52. 
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PATENTTIVAATIMUKSET 

1. Naytevirran ohjauselin kaytettavaksi erityisesti nestemaisten tai lietemaisten 
materiaalien jatkuvatoimisessa vaakasuuntaisessa analysoinnissa, joka 

5 ohjauselin on varustettu elimilla naytevirran valinnaiseksi jolitamiseksi analy- 
saattoriin. tunnettu siita. etta ohjauselin (1,21.41) on asennettu olennaisesti 
vaakasuoraan asentoon ja etta ohjauselin (1,21,41) on varustettu ainakin 
yhdelia liikuttamiselimelia (11.28,42) ohjauselimen (1,21.41) kiertamiseksi 
kiertoakseliln (12,29,48) nahden naytevirran valinnaiseksi johtamiseksi ainakin 

10 yhdelle analysaattorille (7.27;44,46) ohjauselimen (1,21.41) seinamassa olevan 
ainakin yhden aukon (5.25,49) kautta. ja etta ndytevirta on seulottavissa 
(6.25.49) naytevirran kulkiessa analysaattorille (7,27;44,46) johtavan aukon 
(5.25.49) kautta, ja etta ohjauselimen (1,21.41) ulkopuolelle, olennaisesti analy- 
saattorille (7,27;44,46) johtavan aukon (5.25.49) kohdalle on asennettu ainakin 

15 yksi puhdistusainesuutin (14.33.47) ohjauselimen (1.21.41) puhdistamiseksi. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen naytevirran ohjauselin. tunnettu siita. etta 
naytevirran analysaattorille (7,27;44,46) johtavaan aukkoon (5) on kiinnitetty 
seulamainen elin (6). 

20 

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen naytevirran ohjauselin. tunnettu siita. etta 
naytevirran seulomiseksi ohjauselimen (1,21,41) seinaman analysaattorille 
(7,27;44,46) johtavat aukot (25.49) muodostavat seulamaisen elimen. 

25 4. Jonkin edella olevan patenttivaatimuksen mukainen naytevirran ohjauselin. 
tunnettu siita, ettd ohjauselimen (1,21,41) ja vaakasuoran suunnan vaiinen 
kallistuskulma on vaiilia 0-10 astetta. 

5. Jonkin edella olevan patenttivaatimuksen mukainen naytevirran ohjauselin. 
30 tunnettu siita. etta ohjauselimen (1,21,41) ja vaakasuoran suunnan vaiinen 
kallistuskulma on vaiilia 0-3 astetta. 
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6. Jonkin edelld olevan patenttivaatimuksen mukainen naytevirran ohjauselin, 
tunnettu siita. etta ohjauselimen (1,21,41) ulkopuolelle. olennaisesti 
analysaattorille (7.27;44.46) johtavan aukon (5.25,49) kohdalle on asennettu 

5 ainakin yksi puhdistusalnesuutin (14,33,47) ohjauselimelia (1.21.41) olevan 
seulamaisen osan (6.25,49) puhdistamiseksi. 

7. Jonkin edelia olevan patenttivaatimuksen mukainen naytevirran ohjauselin. 
tunnettu siita. etta ohjauselimen (1,21,41) avulla naytevirta on jaettavissa 

10 ainakin kahden analysaattorin (44.46) naytevirtaan. 

PATENTKRAV 

1. Styrorgan for provflode avsett att anvandas sarskilt vid kontinuerlig 
15 horisontell analys av flytande eller slammiga material vilket styrorgan ar fOrsett 
med organ for selektiv styming av ett provfiade till en analysator. kannetecknat 
av att styrorganet (1.21.41) forsetts meil dtminstone ett paveri<ningsorgan 
(11.28.42) for vridning av styrorganet (1,21.41) i forhallande till en vridaxel 
(12.29.48) for selektiv styrning av provflodet till atminstone en analysator 
20 (7,27;44.46) genom Stminstone en Oppning (5,25,49) i styrorganets (1.21,41) 
vagg och att provflodet kan siktas (6,25.49) nar provfiadet passerar genom 
oppningen (5,25,49) som leder till analysatorn (7,27;44,46) och att dtminstone 
ett rengoringsmedelmunstycke (14,33,47) for rengdring av styrorganet (1,21,41) 
anordnats utanfor styrorganet (1,21,41). vasentligen mitt fOr dppningen 
25 (5.25.49) som leder till analysatorn (7,27;44.46). 

2. Styrorgan for provflode enligt patentkrav 1, kannetecknat av att ett 
siktforniigt organ (6) fasts i oppningen (5) som leder till analysatorn (7,27;44.46) 
f6r provflodet. 
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3. Styrorgan for provflSde enligt patentkrav 1. kannetecknat av att fOr siktning 
av provflodet de till analysatom (7.27;44,46) ledande oppningama (25,49) i 
styrorganets (1 .21 ,41) vSgg bildar ett siktfprmigt organ. 

5 4. Styrorgan fdr provflOde enligt nagot av de foregSende patentkraven, 
kannetecknat av att lutningsvinkein mellan styrorganet (1,21,41) och 
horisontell riktning ar mellan 0 och 10 grader. 

5. Styrorgan for provfiode enligt nagot av de fOregaende patentkraven, 
10 kannetecknat av att lutningsvinkein mellan styrorganet (1,21,41) och 

horisontell riktning ar mellan 0 och 3 grader. 

6. Styrorgan for provflOde enligt nagot av de fdregSende patentkraven, 
kannetecknat av att atminstone ett rengoringsmedelmunstycke (14,33.47) fGr 

15 rengoring av den siktformiga delen (6,25.49) anordnats utanfor styrorganet 
(1.21.41). vasentligen mitt for oppningen (5.25,49) som leder till analysatorn 
(7.27;44.46). 

7. Styrorgan for provfiode enligt nagot av de fSregaende patentkraven, 
20 kannetecknat av att med hjatp av styrorganet (1.21.41) provflOdet kan 

uppdelas i provfldden till atminstone tva analysatorer (44,46). 
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